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引  言

本规范为初次制定。JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量

术语及定义》、JJF1059 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制

订工作的基础性系列规范。本校准规范在激光干涉法进行振动加速度测量方面参

考了GB/T20485.11—2006 《振动与冲击传感器校准方法 第11部分:激光干涉法振

动绝对校准》(ISO16063-11:1999,IDT)所提出的方法。
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正弦法力传感器动态特性校准规范

1 范围

本校准规范适用于采用激光干涉法对新制造 (或新购置)、使用中、修理后的力传

感器 (以下简称传感器)和测力仪在力值不大于100kN、频率范围在1Hz~3kHz内

的幅值灵敏度和相位延迟校准。

2 引用文件

本校准规范引用了下列文件:

JJG391—2009 力传感器

JJG624—2005 动态压力传感器

GB/T20485.11—2006 振动与冲击传感器校准方法 第11部分:激光干涉法振

动绝对校准 (ISO16063-11:1999,IDT)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本校准规范;凡是不注日期的引用

文件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本校准规范。

3 术语和计量单位

3.1 静态幅值灵敏度 staticamplitudesensitivity
静态校准时,获得的传感器输出增量与所加力值增量之比,单位:对于压电式传感

器为皮库 [仑]每牛 [顿] (pC/N);对于应变式传感器为毫伏每伏 [特]牛 [顿]
(mV/ (V·N))。

3.2 动态幅值灵敏度 dynamicamplitudesensitivity
在给定频率的正弦激励下,被校传感器的输出幅值与输入力值之比,按照公式

(A.1)表示,单位:对于压电式传感器为皮库 [仑]每牛 [顿](pC/N);对于应变式

传感器为毫伏每伏 [特]牛 [顿](mV/ (V·N))。

3.3 相位延迟 phaselag
在给定频 率 的 正 弦 力 激 励 下,被 校 传 感 器 的 输 出 与 输 入 力 之 相 位 差,单 位:

度 (°)。

3.4 传感器端部等效质量 equivalentendmassofforcetransducer
在校准时,传感器自身的一部分质量产生的惯性力在运动中也对其敏感元件施加动

态力,这部分质量称为端部等效质量,单位:千克 (kg)。

4 概述

力传感器通常通过敏感元件和信号调理器将力转换为电信号,主要用于各种静态或

动态力的测量。根据敏感元件的原理,力传感器有应变式、压电式、压阻式、电容式等

多种。
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